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摘要(译)

本发明提供了一种微元件的转移装置、转移方法、制造方法、装置和电
子设备，其中微元件的转移系统，包括：主拾取装置，用于拾取或释放
微元件；测试装置，具有测试平台和一系列测试电路，所述平台表面上
设有一系列测试电极，与所述测试电路连接；第一载盘，用于放置原始
的微元件阵列；第二载盘，用于放置接收基板；在使用所述转移系统进
行转移微元件过程中，采用所述主拾取装置拾取微元件并将其移至测试
装置的平台上，采用该测试装置测试微元件，根据测试结果将所述主拾
取装置拾取的微元件中合格的微元件释放于接收基板上。
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